
受光素子 I-V 高周波測定装置 
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 高周波特性(50G 対応) 
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 4 軸自動ステージ        

 分解能：50nm 

 位置決め精度：<1um 

 XY ストローク：100ｍｍ 

 Z ストローク：10mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
      
 
システム構成：   ● ２”ウエハ対応オートプローバ ● ネットワーク・アナライザ 
● ８倍 CCD付きズーム顕微鏡 ● 顕微鏡調整用 XYZステージ ● 顕微鏡用モニタ 
● 自動調芯 XYZステージ  ● 自動調芯コントローラ  ● ファイバフォーカサ 

  ● 温調付きウエハチャク  ● ４０Gマイクロ波プローブ ● アッテネータ 
  ● 荷重センサ   ● I-Vソース・メータ  ● PC、測定専用ソフト  
 

 

50GHz高周波特性 
測定主画面

感度分布測定結果 
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